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摘要(译)

本发明提供了一种磁共振成像系统（100,300），用于从成像区（108）
内的对象（118）采集磁共振数据（142）。磁共振成像系统包括磁共振
成像天线（113,113&#39;），其包括具有多个红外测温传感器
（115,115&#39;）的多个环形天线元件（114,114&#39;）。磁共振成像
天线被配置为邻近对象的外表面（119）定位，并且多个红外测温传感器
的至少一部分指向外表面。磁共振成像系统还包括存储器（134,136），
其包含机器可执行指令（150,152）和脉冲序列指令（140）。机器可执
行指令使控制系统的处理器：通过用脉冲序列指令控制磁共振成像系统
来获取（200）磁共振数据;反复（202）在获取磁共振数据期间用多个红
外测温传感器测量受试者的至少一个表面温度（146）;如果所述至少一
个表面温度高于预定温度，则执行（204）预定动作。
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